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Реферат:
1. Дисертація присвячена виготовленню та дослідженню фоточутливих елементів на основі різним чином
легованих тонких плівок і шарів СdSb і In4Se3, а також інтерференційних тонкоплівкових багатошарових
оптичних ІЧ-фільтрів на підкладках з цих матеріалів. Розроблена методика отримання стехіометричних
плівок СdSb напиленням із сконструйованих капілярних випаровувачів. Досліджені закономірності
розподілу плівки по товщині для джерела - капілярної трубки, вивчена структура, склад і електрофізичні
властивості отриманих тонких плівок СdSb. Методом рідинної епітаксії вирощені гомоепітаксійні шари СdSb,
In4Se3 і гетероструктури CdxZn1-xSb - СdSb и In4Se3 - In4Тe3. Визначені умови керування ростом і
легуванням шарів СdSb при переважанні дифузійного механізму масопереносу в розчині-розплаві.
Досліджені структура і фотоелектричні властивості отриманих гомо- і гетеропереходів, фоточутливих в
ближній ІЧ-області. Проведені розрахунки і оптимізація тонкоплівкових багатошарових інтерференційних
фільтрів для нанесення наСdSb і In4Se3. Отримані одно- і двоканальні інтерференційно-абсорбційні фільтри
на цих матеріалах, досліджені їх оптичні характеристики і механічна стабільність в інтервалі температур 77 -



373 К.

2. The dissertation is devoted to making and investigation of the properties of photosensitive elements on the base
of doped thin films and layers of CdSb and In4Se3 and also interference thin film multi-layer optical IR-filters on
the substrates of these materials. The method of obtaining of stechiometric CdSb films by deposition from
designed capillary evaporator was developed. The distribution of film thickness for the capillary pipe source was
investigates. The structure, composition and electro-physical properties of obtained CdSb thin films were studied.
Homoepitaxial layers of CdSb, In4Se3 and CdxZn1-xSb-CdSb, In4Se3-In4Te3 heterostructures were grown by
liquid epitaxy. The conditions of growth control and doping of CdSb layers when diffusive mechanism dominates in
mass transport in solution-melt were determined. The structure and photoelectrical properties of obtained p-n
homo- and heterojunctions have been studied. Calculations and optimization of thin film multi-layer interference
filters for deposition on CdSb and In4Se3 were carried out. Single and two-channel interference-absorptive filters
on these materials were obtained and their optical characteristics and mechanical stability in temperature range
77-373K were studied.
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